
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, 

SAINS, DAN TEKNOLOGI 

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

Jalan Colombo No. 1, Yogyakarta 55281,Telp. (0274) 586168 Hunting, Fax. (0274) 565500 
Laman: http://www.uny.ac.id, Surel: humas(a),uny.ac.id 

: 4742/DST/UN34/B/PK.01/2026 6 Juli 2026 Nomor 
Hal : Pengumuman Penataan Kegiatan Perkuliahan Mahasiswa FV UNY 

PENGUMUMAN 

Menindaklanjuti basil koordinasi dan evaluasi terkait kesiapan infrastruktur prasarana 

dan sarana, efisiensi dan efektifitas proses perkuliahan, serta memperhatikan aspirasi dari 

Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Vokasi, dengan ini kami menyampaikan 

pengumuman terkait penataan serta lokasi pelaksanaan kegiatan perkuliahan mahasiswa baru 

Fakultas Vokasi UNY untuk Tahun Akademik 2026/2027 sebagai berikut: 

1. Proses perkuliahan mahasiswa baru Fakultas Vokasi Tahun Akademik 2026/2027 untuk
beberapa program studi berikut dilaksanakan di Kampus UNY Fakultas Vokasi Semanu
Gunungkidul:

a. Sarjana Terapan (D4) Akuntansi
b. Sarjana Terapan (D4) Manajemen Pemasaran
c. Sarjana Terapan (D4) Administrasi Perkantoran
d. Sarjana Terapan (D4) Tata Boga
e. Sarjana Terapan (D4) Tata Busana
f. Sarjana Terapan (D4) Teknik Elektronika

2. Proses perkuliahan mahasiswa baru Fakultas Vokasi Tahun Akademik 2026/2027 untuk
beberapa program studi berikut dilaksanakan di Kam pus UNY Fakultas Vokasi Wates Kulon
Progo:

a. Sarjana Terapan (D4) Teknik Elektro
b. Sarjana Terapan (D4) Teknik Mesin
c. Sarjana Terapan (D4) Teknik Sipil
d. Sarjana Terapan (D4) Teknik Otomotif
e. Sarjana Terapan (D4) Tata Rias dan Kecantikan

3. Diharapkan seluruh mahasiswa dari program studi terkait dapat mempersiapkan diri dengan
sebaik-baiknya sesuai dengan pembagian lokasi kampus di atas. Seluruh proses akademik
dan administrasi akan tetap difasilitasi secara optimal oleh pihak fakultas di masing-masing
kampus.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan pedoman bagi 

seluruh mahasiswa Fakultas Vokasi UNY. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan 

terima kasih. 


